


















































专利名称(译) 超声波诊断设备

公开(公告)号 CN100435740C 公开(公告)日 2008-11-26

申请号 CN200480003297.1 申请日 2004-08-06

申请(专利权)人(译) 松下电器产业株式会社

当前申请(专利权)人(译) 松下电器产业株式会社

[标]发明人 西垣森绪

发明人 西垣森绪

IPC分类号 A61B8/00 G01S7/52

CPC分类号 G01S7/52046 A61B8/00

代理人(译) 李玲

审查员(译) 马薇

优先权 2003293547 2003-08-14 JP

其他公开文献 CN1744857A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

根据本发明，提供了一种超声波诊断设备，其弯曲接收聚焦位置，以使
在发送聚焦深度d1处接收聚焦位置进一步离开发送束，且在比深度d1更
浅和更深的区域中更加靠近发送束，从而使第一和第二合成束的形状为
直线，从而即使在并行接收时也能防止出现显示图像中的条纹图案并能
获得减少图像失真的较佳图像品质。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/711e37a7-5c5a-448d-a5d2-d05d7e59cbc5
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034191000/publication/CN100435740C?q=CN100435740C
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN100435740C

